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distyksellinen kalibraattori ja kommunikaattori

Beamex MC6
Enemman kuin kalibraattori

WORLD-CLASS CALIBRATION SOLUTIONS®
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MC6:ssa yhdistyvat laaja toiminnallisuus
ja helppokayttoisyys.

Beamex® MC6 on edistyksellinen, huipputarkka paineen, Kéayttétilat ovat: Mittari, Kalibraattori, Dokumentoiva
lampétilan ja sdhkoéisten signaalien kalibraattori, jossa on kalibraattori, Tiedonkeruu ja Kommunikaattori. Liséksi
my®0s taysi kommunikaattoriominaisuus HART, FOUNDATION  MC6 kommunikoi Beamexin CMX-ohjelmiston kanssa joka
Fieldbus H1 ja Profibus PA -laitteille. mahdollistaa automaattisen kalibroinnin ja dokumentoinnin

— nopeuttaen ja helpottaen koko kalibrointiprosessin

Suuren 5,7 tuuman véri-/kosketusnéytdn ansiosta moni- . .
suorittamista.

toiminen MC6 on todella helppokayttdinen. Ergonominen
IP65-luokan kotelo ja laitteen keveys tekevat MC6:sta

ideaalisen kenttéolosuhteisiin soveltuvan mittalaitteen. MC6 on siis enemmén kuin kalibraattori.

MC6:ssa on viisi erilaista toimintotilaa joten sitd on helppo
kaytta4 erilaisissa kayttotilanteissa.
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MCGE:n tarkeimpia ominaisuuksia

Tarkkuus

MC6 on markkinoiden tarkin kenttékayttéon tarkoitettu
kalibraattori.

Kaytettavyys

5,7" véri-/kosketusnayttd tekee MC6:sta helpon kayttaa.

Monipuolisuus

Todella monipuoliset toiminnot — enemman kuin kalibraattori.

Kommunikaattori
Tuki HART, FOUNDATION Fieldbus H1 ja Profibus PA -laitteille.

Dokumentointi

MC6 dokumentoi tehdyt kalibroinnit — kommunikoi CMX-
ohjelman kanssa.







Markkinoiden tarkin kenttakalibraattori

Parasta tarkkuutta

Prosessi-instrumentit ovat entista tarkempia joten myds kalib-
rointilaitteiden on oltava entista tarkempia luotettavan kalib-
roinnin takaamiseksi. Kun Beamex kehitti MC6 kalibraattorin
niin siin& ei tehty kompromisseja tarkkuuden suhteen — se on
markkinoiden tarkin kenttékalibraattori.

Tarkkuutta olosuhteista riippumatta

Kenttakalibraattorin taytyy myds sietda vaativia olosuhteita
kuten kylmaa, kuumaa, kosteutta ja p6lyd. MC6 on suunnitel-
tu prosessiteollisuuden vaativiin olosuhteisiin joten kaikki mit-
taus ja generointialueet ovat lampétilakompensoituja minka
vuoksi ymparistén olosuhdevaihtelut eivét juurikaan vaikuta
laitteen tarkkuuteen.

Taattua tarkkuutta

Todisteena tarkkuudestaan MC6 toimitetaan aina virallisella
kalibrointitodistuksella eli laite kalibroidaan ennen toimitusta
Beamexin akkreditoidussa laboratoriossa K026. Kalibrointito-
distus sisaltd kalibrointitulokset ja laboratorion epdvarmuus-
tiedot.

Beamexin akkreditoidun kalibrointilaboratorion K026
patevyysalueet 16ydat sivuiltamme (www.beamex.com).

Yhteenveto tarkkuudesta

MCe6:lle ilmoitetaan seké lyhytaikainen tarkkuus ettd vuoden
kokonaisepavarmuus.
Lyhyt yhteenveto tarkkuudesta:

¢ Painemittauksen tarkkuus alkaen
+(0,005 % alueesta + 0,0125% lukemasta).

* Lampétilamittausten tarkkuus alkaen +0,011°C.

e Sahkoisten suureitten mittaustarkkuus alkaen
(esim. mA) +(0,75 pA + 0,0075 % lukemasta).







Kaytettavyys

Helppo kayttoliittyma

MC6:ssa on 5,7" korkearesoluution (640 x 480) vari-/koske-
tusnéayttd ja tehokas taustavalo. Kosketusnaytdn painikkeet
on suunniteltu riittdvan suuriksi kéytettavéksi sormin tai jopa
kasineet kddessa — stylus-kynaa ei tarvita. Lisdksi MC6:ta voi
kayttaa kalvonappaimilla. Kayttdliittyma on jaettu eri kaytto-
tiloihin joka edelleen helpottaa laitteen kayttéa.

Kun tiettya mittaus-/generointitoimintoa valitaan niin nayttéon
tulee kuva siitd miten kytkent4 kalibraattoriin tehdédan. Tekstin
ja numeroarvojen sy6ttdva varten nayttdon ilmestyy tarvittaes-
sa numero- ja QWERTY-ndppaimisto.

Automatisoituja menetelmia

MC6 on dokumentoiva kalibraattori joka kommunikoi
Beamexin CMX kalibrointiohjelmiston kanssa. Tallin suuri
osa kalibroinnin suorittamisesta ja dokumentoinnista auto-
matisoituu ja nopeutuu. Kaytettdessd MC6:ta ja Beamexin
saatimia (POC6-saadinta paineelle ja FB/MB-uuneja lam-
pétilalle) voidaan koko kalibrointitapahtuma suorituksesta
dokumentointiin automatisoida ja tulokset siirtdd CMX:4an
ja tarvittaessa tulostaa poytékirjat iman manuaalisia vali-
vaiheita.

Kestava, kevyt ja ergonominen

MCB6:n ergonomisen kotelon tiiveysluokka on IP65. Lisaksi
laite tayttaa IEC 60068-2-32 ja IEC 60068-2-64 mukaiset
pudotus- (1 m) ja tarinatestit (2 g, 2... 500 Hz). Kosketus-
naytté on teollisuusymparistéén soveltuva malli joka sietda
erilaisia kemikaaleja kuten asetonia, erilaisia 6ljyja jne.

MC6:ssa on uuden teknologian LiPo-akut jotka antavat pitkan
toiminta-ajan ja latautuvat nopeasti. Akun jaljella oleva varaus
naytetdan koko ajan symbolina seka kuinka kauan laitetta voi
ajallisesti (h:min) vield kayttaa.

Laitteessa on seké ranne- etta kannatinhihna, jotka helpotta-
vat laitteen kaytt6a kenttdolosuhteissa.

Kayttotilat

MCS6 on ainutlaatuinen mittalaite jossa yhdistyy laaja toi-
minnallisuus ja helppokéayttdisyys. Taméa on saatu aikaan
jakamalla kayttoliittyma eri kayttétiloihin joista jokainen on
optimoitu kyseista toimintoa varten. Kayttétilat ovat: Mittari,
Kalibraattori, Dokumentoiva kalibraattori, Tiedonkeruu,
Kommunikaattori ja Asetukset.




Kayttotilat

p
Mittari

“Mittari”-kayttétila on suunniteltu
yksinkertaiseksi ja nopeaksi kayttaa
yksittaisten mittausten tekemiseen.
Naytolla on valittavana vain suure
ja yksikko joten MC6 on hetkessa
aseteltu halutun suureen mittaami-
seen.
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Tiedonkeruu

"Tiedonkeruu”-kayttétila on
nimensa mukaisesti tarkoitettu
tilanteisiin jossa halutaan keraté
mittaustuloksia pitemman aikaa
ja mahdollisesti useammasta eri
suureesta. Maksimissaan MC6
pystyy mittaamaan yhdeksaa eri
kanavaa ja tallettamaan mittaus-
tulokset muistiinsa josta ne saa-
daan siirrettya Exceliin.

&
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Kalibraattori

“Kalibraattori’-kayttétila on tarkoi-
tettu tilanteisiin jossa halutaan tar-
kistaa prosessi-instrumentin toimin-
ta ilman etta tuloksia tallennetaan
kalibraattorin muistiin. Nayt6ssa

on valittavana instrumentin tulo- ja
lahtésuureet, seké mitataanko vai
generoidaanko tulosignaalia. Tulon
generoinnissa voidaan liséksi valita
askellus, ramppi tai kasinsyotetyt
arvot.




Kommunikaattori

MC6:n "Kommunikaattori’-kayttétila
on suunniteltu prosessiteollisuudessa
yha enenevasséd maarin kaytetyille
alykkaille mitta-/toimilaitteille joissa
tiedonsiirto tapahtuu vaylan kautta.
Jotta néité laitteita voidaan kalibroida
ja konfiguroida tarvitaan joko kommu-
nikaattori tai konfigurointiohjelmisto.
MC6 on siita ainutlaatuinen laite etta
se on konfiguraattori joka tukee kolmea
yleisinta protokollaa eli HART, FOUN-
DATION Fieldbus etta Profibus PA — ja
on samalla myds kalibraattori, joten
yksi laite riittda seka kalibrointiin etta
konfigurointiin.

o
Dokumentoiva kalibraattori

"Dokumentoiva kalibraattori” -kayttétila
on optimoitu prosessi-instrumenttien
kalibrointiin ja tulosten dokumentointiin.
i Kalibroinnin oleellinen osa on tulosten
1 2ﬂ45 2 dokumentointi ja iliman dokumentoivaa
T
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joka on aikaa vievaa ja virheille altista

toimintaa. MC6 tekee dokumentoinnin

samanaikaisesti kalibroinnin yhteydes-
sa — tulokset voidaan siirtdd myéhem-
min CMX-ohjelmistoon ja tarvittaessa

tulostaa kalibrointitodistukset.

Asetukset

"Asetukset’-kayttotilassa voit muokata
laitteen monia asetuksia kuten kayt-
téliittyman kieli, tehonhallinta, paivays
jne.
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Todella monipuoliset toiminnot
— enemman kuin kalibraattori

Beamex® MC6 on edistyksellinen, huipputarkka paineen,
lampétilan ja sdhkoisten signaalien kalibraattori jossa

on myds taysi kommunikaattoriominaisuus HART,
FOUNDATION Fieldbus H1 ja Profibus PA -laitteille.

MC6:n mittaus-, generointi-
ja simulointitoiminnot

* Painemittaus

¢ Jannitteen mittaus ja generointi

* Virtamittaus ja generointi

* Resistanssin mittaus ja simulointi

¢ RTD-antureiden mittaus ja simulointi
e TC-antureiden mittaus ja simulointi
* Taajuuden mittaus ja generointi

* Pulssilaskenta ja generointi

* Kytkintestaus

Siséinen 24 VDC-sy6ttd

¢ Kommunikaattori HART, FOUNDATION Fieldbus H1
ja Profibus PA

MC6 painekalibraattori

MC6:een mahtuu yhteensé 4 sisdista painemittausmoduulia
(3 gauge mittausmoduulia ja 1 barometrimoduuli). T&mé&n
liséksi MC6:ssa on liitdnta ulkoiselle painemoduulille. Kaikki
painemoduulit 6:een bariin saakka on varustettu ylipainesuo-
jalla, joka suojaa seka itse painemoduulia ettd kalibroitavaa
kohdetta mahdolliselta ylipaineelta. Useimmat painemoduulit
ovat yli-/alipainemoduuleita joten niiden mittausalue alkaa
taydestd alipaineesta, ja niilla voidaan mitata myds abs
painetta jos MC6 on varustettu barometrimoduulilla — erillisia
abs moduuleita ei siten tarvita. MC6 pystyy myés ohjaamaan
Beamexin POC6 painesaadinté jolloin paineldhettimen kalib-
rointi voidaan suorittaa taysin automaattisesti.

MC6 lampotilakalibraattori

MC6:ssa on yhteensa 4 Iampétila-anturin mittauskanavaa
(2 RTD- ja 2 TC-kanavaa), joten silla voi mitata tiedonkeruu-
tilassa yhtaaikaisesti neljaa lampdtilaa.

MC6:ssa on kaksi RTD-liitantaa (R1 ja R2) joista R1 on
normaali 2-3-4 johdin liitdnta banaaniliittimille ja R2 on Lemo-
liitin johon voidaan kytke& suoraan Beamexin referenssianturi
tai adapterin avulla mik& tahansa RTD-anturi. RTD-anturei-
den mittauspiirin tarkkuus on jopa 0,011°C ja lisdksi MC6:een
voidaan sy6ttéda vastusanturin korjauskertoimet jolloin anturin
virhe voidaan kompensoida pois. MC6 osaa lukea Beamexin
referenssiantureiden muistipiiri& johon korjauskertoimet on
tallennettu joten korjaus otetaan talléin automaattisesti huo-
mioon mittausarvoa néytettiessa.

MC6:ssa on myds kaksi termopariliitantda (TC1 ja TC2),
joista TC1 on yleisliitin johon voidaan kytkea joko normaali
termopariliitin (iso tai miniliitin) tai paljaat termoparilangat,
ja TC2-liitin on normaali miniliitin. Molemmille liittimille

on sisainen vertailuliitoksen kompensointi — mittauksissa
voidaan kayttda myds ulkoista tai kiinte&é vertailuliitoksen
kompensointia.

Molemmille anturityypeille on valittavana 13 eri anturityyp-
pia — eli kaikki yleisimmin kéytetyt anturityypit ovat valmiina
MC6:ssa.

MCB6 pystyy myds ohjaamaan kuivalohkouuneja

(mm. Beamexin MB/FB-uuneja) jolloin lampétilaléhettimien
ja antureiden kalibrointi voidaan suorittaa taysin automaatti-
sesti.
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Tuki HART, FOUNDATION Fieldbus H1

ja Profibus PA -laitteille.

Prosessiteollisuudessa yha enenevéassé méérin kaytetaan
alykkaita /ohjelmoitavia mitta-/toimilaitteita, joissa tiedonsiir-
to tapahtuu vaylan kautta. Kolme yleisinta protokollaa ovat
HART, FOUNDATION Fieldbus H1 ja Profibus PA. Jotta
nédma laitteet voidaan kalibroida ja konfiguroida tarvitaan
joko kommunikaattori tai konfigurointiohjelmisto. MC6 on
siitd ainutlaatuinen laite ett4 se tukee kaikkia néité kolmea
protokollaa — ja on samalla myds kalibraattori, joten yksi laite
riittdd seké kalibrointiin etté konfigurointiin.

Kommunikaattori

MC6:n Kommunikaattori-toiminnossa on taysi tuki HART,
FOUNDATION Fieldbus H1 ja Profibus PA laitteille. Kaikki
kommunikointiin liittyva elektroniikka seka linjavastukset ja
syo6ttéjannite ovat laitteen siséalla joten kytkenta vaylaléhetti-
meen on yksinkertaista (normaali kaksijohdinkytkentd).

MC6:n kommunikaattoria voidaan kayttaa kaikentyyppisille
vaylainstrumenteille — ei ainoastaan paine- ja lampétilaléhet-
timille. Kaikki kolme protokollaa voivat olla samanaikaisesti
asennettuna MC6:een.

MC6:lla voidaan lukea kaikkia véylainstrumentin lohkoja,
joten silld voidaan tehda kaikki konfiguroinnit. Prosessi-

instrumenttien laitekuvaustiedostot voidaan helposti paivittaa.

Esimerkiksi HART-laitteille MC6:ssa on yli 1000 eri laite-
kuvaustiedostoa.

Kommunikaattori ja kalibraattori

MC6:n kommunikaattorilla voidaan konfiguroida vayla-
instrumentin parametreja ja lukea prosessimuuttujia.

MC6 ei ole ainoastaan kommunikaattori; se on samalla
myds monitoimikalibraattori joten silld voidaan helposti
tehdé seka kalibrointi etta viritys.

LEADYT" N
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Integroitu kalibrointijar]

estelma.

Automatisol kalibroinnin eri vaineet.

Joidenkin tutkimusten mukaan kalibrointiin kuluvasta ajasta
jopa 50% on ns. paperity6ta eli kalibrointiohjeiden/menetel-
mien hakemista, tulosten kirjaamista ja dokumentointia ja
poytakirjojen tekemista/tulostamista ja arkistointia. Kaikki
nédma tehtavét ovat tarkeita ja tarpeellisia mutta ne voidaan
tehd& huomattavasti helpommin ja tehokkaammin. Beamexin
dokumentoivilla MC-kalibraattoreilla ja CMX-ohjelmistolla voi-
daan kaikki ns. paperity® hoitaa tehokkaasti, virheettémasti
ja samanaikaisesti itse kalibroinnin yhteydessa — tulosten
dokumentointi ja talletus seké pdytékirjojen tekeminen on
taysin automatisoitu.

14

Automatisoidun kalibrointijarjestelmén hyédyt:

» Kalibrointityén valmistelu (mit&, milloin ja miten)
helpompaa ja nopeampaa.

¢ Ei virheité tulosten kirjaamisessa.

* Sopivan kalibrointivalin maarittely helpompaa
— kalibrointihistoria helposti ndhtévissa.

Kalibrointitietojen laatu ja kdytettavyys parantuu.

Kalibrointitietojen hakeminen esim. auditoinneissa
nopeutuu.

* Mahdollistaa integroinnin kunnossapitojérjestelmiin.



BEAMEX® INTEGROITU KALIBROINTI-
JARJESTELMA, VAIRE VAIHEELTA

* Helppoa, nopeaa ja tehokasta * Nopeaa
* Ei tarvetta hakea tietoja paperiarkistoista * Ei kynaa eika paperia

* MC6 monitoimilaite korvaa monta erillista laitetta * Lataa kalibrointitulokset takaisin CMX:aén
 Kalibrointi ja dokumentointi nopeaa * Nopea tiedonsiirto ilman kirjaamisvirheité

Kunnossapitosuunnitelmat ja tydmaaraimet KP-jarjestel-

» Kaikki kalibrointiin liittyva tieto tallennetaan ja hallinnoidaan

CMX:ssa. massé (esim. SAP®, Maximo®) josta tyémaaréin siirtyy
« Kalibrointitodistukset, raportit ja tarrat sdhkéisesséa muodossa CMX:aén, jossa kalibrointimenetelmat, kalibraattorit ja
« Kalibrointidokumentaatio CMX:ssa helposti auditoitavissa ja tulokset ovat.

jaljitettavaa (1SO17025, cGMP, 21 CFR Part 11) e Suoritetun tydn kuittaus takaisin KP-jarjestelmaan.
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Muita ominaisuuksia

Skaalaus Monipuolinen skaalaustoiminto mahdollistaa mittaus-/generointiyksikon skaalauksen miksi tahansa yksikoksi.
Toiminto tukee myds juurtofunktion ja kéyttdjan maarittelemat yksikot.

Hélytykset Aseteltavat yld-/alarajahélytykset sekd muutosnopeuden hélytykset.
Vuototesti Toiminto jolla voidaan seurata mittauksen muutosta ja muutosnopeutta.
Toimintoa voidaan kdyttda esim. painevuototestaukseen ja pysyvyysseurantaan.
Vaimennus Mittauksen vaimennus (suodatus).
Resoluutio Mittauksen resoluution (desimaalien) lisddminen /vahentdminen.
Askellus Generoidun/simuloidun signaalin askellustoiminto.
Ramppi Generoidun/simuloidun signaalin ramppitoiminto.
Pikavalinta Mahdollisuus asetella 4 pikavalintandppainté signaalin generoinnissa/simuloinnissa.
Spinneri Generoidun/simuloidun signaalin ylos-/alassadto nuolindppaimilla.
Lisétietoja Mahdollisuus valita néyttoon lisatietoja kuten:
Min, Max, Muutosnopeus, Keskiarvo, Sisdinen lampétila, RTD-anturin vastusarvo, termoparin termojannite, alueen yla- ja alaraja.
Toiminnon tiedot Kéytossa olevan mittausmoduulin tiedot kuten suure, toiminto, sarjanumero, alue, kalibrointi pvm.
Liitdntakuvat Nayttda kuvan miten kytkenta valittuun moduuliin/toimintoon tehdaan.
Ulkoinen referenssi Mahdollistaa ulkoisen referenssin (esim. lampétila-anturi) valinnan kalibroinnin suorituksessa.
Jos referenssi syotetty CMX:aan niin ulkoinen referenssi otetaan epavarmuuslaskennassa huomioon.
Kayttajat Mahdollista syottaa/valita kalibroinnin suorittaja tulosten tallennuksen yhteydessa.
Erkoispaineyksikot Mahdollisuus luoda omia paineyksikoita.
Erikois RTD-anturit Mahdollisuus luoda omia RTD-antureita kéyttden Callendar van Dusen kertoimia.
Testipisteet Mahdollisuus luoda omia testipistejoukkoja kalibrointimenetelméén tai askellukseen.

Muokatut siirtofunktiot  Mahdollisuus luoda omia siirtofunktioita kalibroitavalle laitteelle ja skaalaustoimintoon.

Huom.: Erikoisominaisuuksien saatavuus riippuu valitusta kéyttotilasta.

l:"'_'.,"' B e
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Tekniset tiedot

Yleiset tekniset tiedot

Néytto 5,7",640 x 480 TFT LCD
Kosketuspaneeli 5-johdin resistiivinen kosketuspaneeli
Néppaimisto Kalvonéppéimist
Taustavalo LED taustavalo, séédettévé voimakkuus
Paino Laajennettu kotelo: 1,5...2,0 kg
Litted kotelo: 1,5 kg
Mitat 200 mm x 230 mm x 70 mm
Litted kotelo: 200 mm x 230 mm x 57 mm
Akku Ladattava LiPO (lithium-ion polymeeri), 4200 mAh, 11,1V
Latausaika Noin 4 tuntia
Latauslaitteen jannite 100...240 VAC, 50-60 Hz
Akun toiminta-aika 10.... 16 tuntia
Kayttolampotila -10...45°C
Kayttolampotila akun latauksen aikana 0...30°C
Varastointilampdétila —20...60°C
Spesifikaatiot voimassa lampdtila-alueella 0...45°C, ellei toisin mainittu
Sallittu iimankosteus 0...80% suhteellista kosteutta, ei kondensoitumista
Lampenemisaika Spesifikaatiot voimassa 5 minuutin kuluttua.
Jénnitekestoisuus 30VAC, 60VDC
Nayton péivitys 3 kertaa / sekunti
Turvallisuusdirektiivi 2006/95/EC, EN 61010-1:2001
EMC-direktiivi 2004/108/EC, EN 61326-1:2006
Kotelointiluokka IP65
Pudotustestaus IEC 60068-2-32. 1 metri
Térinatestaus IEC 60068-2-64. Vaihteleva, 2 g, 5... 500 Hz.
Max kéyttokorkeus 3000 m
Takuu 3 vuotta. 1 vuosi akuille. Laajennettu takuu myos saatavilla.

Mittaus-, generointi- ja simulointitoiminnot

* Painemittaus (siséiset/ulkoiset painemoduulit) * Resistanssin simulointi (0...4 kQ)

¢ Jannitteen mittaus (1 Vja—1...60 VDC) * RTD-mittaus, kaksi yhtdaikaista kanavaa

* Virtamittaus (100 mA) (siséinen/ulkoinen sy6tto) ¢ RTD-simulointi

¢ Taajuuden mittaus (0...50 kHz) ¢ TC-mittaus, kaksi yhtaaikaista kanavaa (yleisliitin/miniliitin)
* Pulssilaskenta (0... 10 miljoonaa pulssia) e TC-simulointi

» Kytkimen tilan osoitus (jannitteinen/jannitteetdn kytkin) ¢ Taajuuden generointi (0...50 kHz)

e 24 VVDC syéttdjannite (matala impedanssi, * Pulssigenerointi (0... 10 miljoonaa pulssia)

HART-impedanssi tai FF/PA-impedanssi)
¢ Jannitteen generointi (+1 V ja -3...24 VDC)

* Virran generointi (0...55 mA) (aktiivinen/passiivinen eli
joko sisdisella tai ulkoisella sy6tolla)

¢ HART-kommunikaattori
FOUNDATION Fieldbus H1 -kommunikaattori
Profibus PA -kommunikaattori

* Resistanssin mittaus, kaksi yhtaaikaista kanavaa (0...4 kQ)  (osa toiminnoista optioita)
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Painemittaus

Sisdiset Ulkoiset Yksikko Resoluutio  Tarkkuus " (x) Vuoden epévarmuus ? (<)

moduulit moduulit

PB EXTB kPaa 7010120 0,01 0,3 mbar 0,05 kPa
mbar a 700 to 1200 0,1 0,5 mbar
psia 10,15 t0 17,4 0,001 0,0073 psi

P10mD EXT10mD kPa diff +1 0,0001 0,05% Span 0,05% Span + 0,1% RDG
mbar diff +10 0,001
iwe diff +4 0,0001

P100m EXT100m kPa 0t0 10 0,0001 0,015% FS + 0,0125% RDG 0,025% FS + 0,025% RDG
mbar 0to 100 0,001
iwe 0t0 40 0,001

P400mC EXT400mC kPa + 40 0,001 0,01% FS + 0,0125% RDG 0,02 % FS + 0,025 % RDG
mbar +400 0,01
iwe + 160 0,001

P1C EXT1C kPa +100 0,001 0,007%FS +0,0125% RDG  0,015% FS + 0,025% RDG
bar +1 0,00001
psi —14,5...15 0,0001

P2C EXT2C kPa -100... 200 0,001 0,005% FS + 0,01% RDG 0,01% FS + 0,025% RDG
bar -1...2 0,00001
psi —14,5...30 0,0001

P6C EXT6C kPa -100...600 0,01 0,005% FS + 0,01% RDG 0,01% FS + 0,025% RDG
bar —1...6 0,0001
psi —14,5...90 0,001

P20C EXT20C kPa -100...2000 0,01 0,005% FS + 0,01% RDG 0,01% FS + 0,025% RDG
bar —1...20 0,0001
psi —14,5...300 0,001

P60 EXT60 kPa 0...6000 0,1 0,005% FS +0,0125% RDG  0,01% FS + 0,025% RDG
bar 0...60 0,001
psi 0...900 0,01

P100 EXT100 MPa 0...10 0,0001 0,005% FS +0,0125% RDG  0,01% FS + 0,025% RDG
bar 0...100 0,001
psi 0...1500 0,01

P160 EXT160 MPa 0...16 0,0001 0,005%FS +0,0125%RDG  0,01% FS + 0,025% RDG
bar 0...160 0,001
psi 0...2400 0,01

- EXT250 MPa 0...25 0,001 0,007%FS +0,0125% RDG  0,015% FS + 0,025% RDG
bar 0...250 0,01
psi 0...3700 0,1

- EXT600 MPa 0...60 0,001 0,007 % FS + 0,01% RDG 0,015% FS + 0,025% RDG
bar 0...600 0,01
psi 0...9000 0,1

- EXT1000 MPa 0...100 0,001 0,007 % FS + 0,01% RDG 0,015% FS + 0,025% RDG
bar 0...1000 0,01
psi 0...15000 0,1

" Tarkkuus” siséltad hystereesin, epélineaarisuuden, toistuvuuden (k=2).

2 "\luoden epadvarmuus” siséltaa tarkkuuden lisaksi tyypillisen pitkaaikaispysyvyyden mainitulle ajanjaksolle ja referenssistandardin epdvarmuuden (k=2).
3 Mikéli laitteessa on barometrinen (PB) moduuli niin painemittaus voidaan néyttdd myds abs-paineena.

MC6:ssa on kaksi kotelovaihtoehtoa. Laajennetussa kotelossa on tila siséisille painemoduuleille. Ohuempaa koteloa voidaan kéyttaé jos ei tarvita/haluta siséisia
painemoduuleja. Molemmissa tapauksissa MC6:ssa on liitdnté ulkoisille painemoduuleille.

MC6:ssa voi olla enintadn kolme sisdistd painemittausmoduulia ja lisaksi yksi barometrinen moduuli.

Ulkoiset (EXT) moduulit ovat yhteensopivia Beamexin MC2, MC4 ja MC5 kalibraattoreiden kanssa.

Tuetut paineyksikot:

Pa, kPa, hPa, MPa, mbar, bar, gf/cm?, kgf/cm?, kgf/m?, kp/cm?, Ibf/ft?, psi, at,
torr, atm, ozf/in?, iwc, inH,0, ftH,0, mmH,0, cmH,0, mH,0, mmHg, cmHg,

mHg, inHg, mmHg(0°C), inHg(0°C), mmH,0(60°F), mmH,0(68°F), mmH,0(4°C),
cmH,0(60°F), cmH,0(68°F), cmH,0(4°C), inH,0(60°F), inH,0(68°F), inH,0(4°C),
ftH,0(60°F), ftH,0(68°F), ftH,0(4°C).

Mahdollista luoda myds omia paineyksikoita.

Lampétilakerroin:
<+0,001 % lukemasta/°C alueen 15-35°C ulkopuolella.
P10mD/EXT10mD: < +0,002% alueesta/°C alueen 15-35°C ulkopuolella

Ylipainekestoisuus:
2 kertaa painealue lukuun ottamatta seuraavia moduuleja; PB/EXTB: 1200 mbar
abs. P10mD/EXT10mD: 200 mbar. EXT600: 900 bar. EXT1000: 1000 bar.
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Paineviliaine:
Moduulit 6 bariin saakka P6C/EXT6C: Kuiva ilma tai muu puhdas inertti myrkyton
ja ei korrosoiva kaasu.

Moduulit 20 bar ja enemmén P20C/EXT20C: Puhdas, inertti, myrkyton ja ei
korrosoiva kaasu tai neste.

Kostuvat osat:
AISI316 ruostumaton terds, Hastelloy, Nitriilikumi

Paineliitdnta:

PB/EXTB: M5 (10/32") naaras.

P10mD/EXT10mD: Kaksi M5 (10/32") naaraskierteelld siséltéen letkuliittimet.
P100m/EXT100m — P20C/EXT20C: G1/8" (1IS0228/1) naaras, jossa 1/8" BSP
uros 60° sisdinen kartio (sopii suoraan Beamex letkusarjaan).

P60, P100, P160: G1/8" (1IS0228/1) naaras.

EXT60...EXT1000: G1/4" (150228/1) uros.



TC-mittaus ja simulointi

TC1 mittaus ja simulointi / TC2 mittaus

Anturityyppi Alue (°C) Alue (°C) Tarkkuus " Vuoden epavarmuus ? (=)
0...200 ) 9
200...500 1,5°C 2,0°C
= Ueeo TEEL 500...800 0,6°C 0.8°C
800... 1820 0.4°C 0.5°C
-50...0 0,8°C 1,0°C
0...150 0,6°C 07°C
i e e 150... 400 0,35°C 0.45°C
400...1768 0.3°C 0.4°C
-50...0 07°C 0,9°C
0...100 0,6°C 0.7°C
3) — ’ i
¢ B 100....300 0.4°C 0.55°C
300...1768 0,35°C 0.45°C
—270....-200 ) 9
E9 -270....1000 —200...0 0,05°C + 0,04 % RDG 0,07°C + 0,06% RDG
0...1000 0,05°C + 0,003% RDG 0,07°C + 0,005 % RDG
-210....-200 » 9
29 -210....1200 —200...0 0,06°C + 0,05% RDG 0,08°C + 0,06 % RDG
0...1200 0,06°C + 0,003% RDG 0,08°C + 0,006 % RDG
—270....-200 » 9
o 070, 1372 -200...0 0,08°C + 0,07% RDG 0,1°C + 01% RDG
0...1000 0,08°C + 0,004% RDG 01°C + 0,007 % RDG
1000...1372 0,012% RDG 0.017% RDG
~270...-200 ) 9
-200...-100 0,15% RDG 0,2% RDG
No ~270....1300 -100...0 041°C + 0,04% RDG 015°C + 0,05% RDG
0...800 011°C 015°C
800... 1300 0,06°C + 0,006% RDG 0,07°C + 0,01% RDG
~270....-200 ) 9
T -270... 400 —200...0 0,07°C + 0,07 % RDG 0,1°C + 0,1% RDG
0...400 0,07°C 01°C
-200...0 0,07°C + 0,05% RDG 0,1°C + 0,07% RDG
5) - 3 3 s i
v Ac-(0 0...600 0,07°C 01°C
B 200,900 -200...0 0,06°C + 0,025% RDG 0,08°C + 0,04% RDG
0...900 0,06°C + 0,002% RDG 0,08°C + 0,005 % RDG
0...1000 0,22°C 0,3°C
6) ) 3
¢ Ueeo RIS 1000... 2315 0,018% RDG 0,027 % RDG
0...60 ) 9
60...200 0,9°C 1,0°C
67 0...2315 200...400 0.4°C 0.5°C
400...1500 0.2°C 0.3°C
1500 ... 2315 0,014% RDG 0,02% RDG
0...140 0,3°C 0,4°C
140 ... 1200 0.2°C 0.3°C
6) ) 3
b Olz2als 1200 ... 2100 0,016% RDG 0.024% RDG
2100... 2315 0.45°C 0.65°C
Resoluutio 0,01°C.

Huom: termoparin epdavarmuus ei sisélla vertailuliitoksen epdvarmuutta.

Myds muita TC-anturityyppeja saatavana optiona.

" Tarkkuus” siséltad hystereesin, epélineaarisuuden, toistuvuuden (k=2).

2 "\luoden epavarmuus” siséltaa tarkkuuden lisaksi tyypillisen pitkaaikaispysyvyyden mainitulle ajanjaksolle ja referenssistandardin epdvarmuuden (k=2).
3 1EC 584, NIST MN 175, BS 4937, ANSI MC96.1

4 +0,007% termojannitteestd + 4 pv

% DIN 43710

8 ASTM E 988 — 96

7 ASTM E 1751 — 95e1

% +0,004% termojénnitteestd + 3 pv

Mittauksen impedanssi > 10 MQ

Simuloinnin maksimi kuormitusvirta 5mA

Kuormituksen vaikutus <5 pV/mA

Tuetut yksikot °C, °F, Kelvin, °Ré, °Ra

Liittimet TC1: Yleis TC-liitin, TC2: TC Miniliitin



RTD-mittaus ja simulointi
R1 & R2 mittaus

Anturityyppi Alue (°C) Alue (°C) Tarkkuus " Vuoden epévarmuus ? (x)
-200...270 0,025°C 0,03°C
Al AL 270...850 0,009% RDG 0,012% RDG
PH00(375)
Eﬂggggg; =200...850 620%'5'60 38113 +0,009% RDG 88]28 +0,012% RDG
Pt100(391) 2 ek ) ST
PH100(3926)
-200...0 0,011°C 0,015°C
Ri100(3923) o= 0...600 0.011°C + 0,009% RDG 0,015°C + 0,012% RDG
200...-80 0,007°C 0,01°C
-80...0 0.016°C 0,02°C
HE AU B 0...260 0.016°C + 0,009% RDG 0,02°C + 0,012% RDG
260...850 0.03°C + 0,011% RDG 0,045°C + 0,02% RDG
-200...-100 0,007°C 0,01°C
P1400(385) -200...850 -100...0 0.015°C 0,02°C
0...850 0,026°C + 0,01% RDG 0,045°C + 0,019% RDG
-200...-120 0,008°C 0,01°C
-120...-50 0.013°C 0,02°C
I UL Y 50...0 0.025°C 0,045°C
0...850 0.025°C + 0,01% RDG 0,045°C + 0,019% RDG
-200...-150 0,007°C 0,008°C
150...-50 0.018°C 0,03°C
P1000(385) -200...850 - 002900 00aec
0...850 0,022°C + 0,01% RDG 0,04°C + 0,019% RDG
. -60...0 0,009°C 0,012°C
Ni100(618) —60...180 0...180 0,009°C + 0,005% RDG 0,012°C + 0,006 % RDG
. -80...0 0,009°C 0,012°C
i) —Hl- 20 0...260 0,009°C + 0,005 % RDG 0.012°C + 0,006 % RDG
Cut0(427) -200...260 -200...260 0,012°C 016°C
R1 simulointi
Anturityyppi Alue (°C) Alue (°C) Tarkkuus " Vuoden epavarmuus ? ()
-200...270 0,055°C 0,11°C
Al AL 270...850 0,035°C + 0,008% RDG 01°C + 0,015% RDG
PH00(375)
Eﬂggggg; ~200...850 o a5 L T G e~
PH00(391) , 007% , 014%
PH100(3926)
-200...0 0,025°C 0,05°C
RUIDB(S25) o= 0...600 0,025°C + 0,007 % RDG 0,05°C + 0,014% RDG
-200...-80 0,012°C 0,025°C
-80...0 0.02°C 0,035°C
R ALl 0...260 0,02°C + 0,006 % RDG 0,04°C + 0,011% RDG
260...850 0.03°C + 0,011% RDG 0,06°C + 0,02% RDG
-200...-100 0,01°C 0,015°C
P1400(385) -200...850 -100...0 0.015°C 0,03°C
0...850 0,027°C + 0,01% RDG 0,05°C + 0,019% RDG
-200...-120 0,008°C 0,015°C
-120...-50 0.012°C 0,025°C
Pt500(385) -200...850 0 e 00500
0...850 0.026°C + 0,01% RDG 0,05°C + 0,019% RDG
-200...-150 0,006°C 0,011°C
150...-50 0.017°C 0,03°C
P1000(385) -200...850 0 I D0gsec
0...850 0,023°C + 0,01% RDG 0.043°C + 0,019% RDG
. -60...0 0,021°C 0,042°C
Ni100(618) —60...180 0...180 0,019°C 0,037°C + 0,001% RDG
. -80...0 0,021°C 0,042°C
52 —Hl- 2D 0...260 0.019°C 0,037°C + 0,001% RDG
Cut0(427) -200...260 -200...260 0,26°C 0,52°C

Platina-antureille voidaan sy6ttad Callendar van Dusen kertoimet. Myds muita RTD-anturityyppeja saatavana optiona.
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RTD mittausvirta Pulssitettu, kaksisuuntainen 1 mA (0...500 Q), 0,2 mA (>500 Q).

4-johdinmittaukselle limoitettu spesifikaatio

3-johdin mittaukselle Lisdd 10 mQ

Max. resistanssin mittausvirta 5mA (0...650 Q). lexc * Rsim < 3,25V (650 ... 4000 Q).
Min. resistanssin mittausvirta >0,2mA (0...400 Q). >0,1 mA (400...4000 Q).
Simuloinnin asettumisaika pulssitetulla mittausvirralla <1ms

Tuetut yksikot °C, °F, Kelvin, °Ré, °Ra

Sisainen vertailuliitos TC1 & TC2

Alue (°C) Tarkkuus " Vuoden epavarmuus ?
—10...45°C +0,10°C +0,15°C

Spesifikaatio voimassa ldmpétila-alueella: 15...35°C
Lampétilakerroin alueen 15°C ... 35°C ulkopuolella: 0,005°C/°C.

Vertailuliitoksen spesifikaatio edellyttad etté laite on stabiloitunut ympariston lampédtilaan eli ollut paalla vahintdan 90 minuuttia. Mikali mittaus tai simulointi tehdédan
aikaisemmin lisad epavarmuuteen 0,15 °C.

Termoparimittauksen tai simuloinnin kokonaisepdvarmuus sisdiselld kompensoinnilla saadaan kun lasketaan kéytetyn termoparin ja sisdisen kompensoinnin
epavarmuudet nelidllisesti yhteen ja siitd otetaan nelidjuuri.

Jannitteen mittaus

Alue Resoluutio Tarkkuus " Vuoden epavarmuus 2
—-1,01...1V 0,001 mv 3V +0,003% RDG 5 WV + 0,006 % RDG
1...60,6 V 0,01 mv 0,125 mV + 0,003% RDG 0,25 mV + 0,006 % RDG
Impedanssi >2 MQ

Tuetut yksikot V, mv, pv

TC1 & TC2 (1...1V)

Alue Resoluutio Tarkkuus " Vuoden epavarmuus 2
—1,01...1,01V 0,001 mv 31V +0,004% RDG 4V + 0,007 % RDG
Impedanssi > 10 MQ

Tuetut yksikot V, mV, v

Liitin TC1: Yleis TC-liitin, TC2: TC Miniliitin

) "Tarkkuus” sisaltda hystereesin, epélineaarisuuden, toistuvuuden (k=2).
2 "\luoden epavarmuus” siséltaa tarkkuuden lisaksi tyypillisen pitkaaikaispysyvyyden mainitulle ajanjaksolle ja referenssistandardin epdvarmuuden (k=2).



Jannitteen generointi
OUT (-3...24 V)

Alue Resoluutio Tarkkuus " Vuoden epavarmuus 2

.10V 0,00001 V 0,05 mV + 0,004 % RDG 0,1 mV + 0,007 % RDG
10...24V 0,0001 V 0,05 mV + 0,004 % RDG 0,1 mV + 0,007 % RDG
Maksimi kuormitusvirta 10 mA
Oikosulkuvirta >100 mA
Kuormituksen vaikutus < 50 pV/mA
Tuetut yksikot V, mv, pv

TC1 (1...1V)

Alue Resoluutio Tarkkuus " Vuoden epavarmuus ?
0,001 mV 3uV +0,004% RDG 4 pV + 0,007 % RDG

Maksimi kuormitusvirta 5mA

Kuormituksen vaikutus < 5pV/mA

Tuetut yksikot V, mv, pv

Virtamittaus
IN (-100...100 mA)

Alue Resoluutio Tarkkuus " Vuoden epavarmuus 2
—-25...25mA 0,0001 mA 0,75 pA + 0,0075% RDG 1 pA +0,01% RDG
+(25...101 mA) 0,001 mA 0,75 pA + 0,0075% RDG 1pA +0,01% RDG
Impedanssi <100

Tuetut yksikot mA, pA

Piirin syotto Sisdinen 24V +10 % (max 55 mA), tai ulkoinen syotté max 60 VDC

Virran generointi

OUT (0...55 mA)
Alue Resoluutio Tarkkuus " Vuoden epavarmuus 2
0...25mA 0,0001 mA 0,75 pA + 0,0075% RDG 1 pA +0,01% RDG
25...55 mA 0,001 mA 1,5 pA + 0,0075% RDG 2 pA + 0,01% RDG
Sisdinen syottojannite 24V +5%. Max 55 mA.
Maksimi suurin impedanssi sisdisella sy6tolla 24\ / (syotetty virta). 1140 Q @ 20 mA, 450 Q @ 50 mA
Maksimi ulkoinen sydttojannite 60 VDC
Tuetut yksikot mA, pA

) *Tarkkuus” sisaltda hystereesin, epélineaarisuuden, toistuvuuden (k=2).
2 "\luoden epavarmuus” siséltaa tarkkuuden lisaksi tyypillisen pitkaaikaispysyvyyden mainitulle ajanjaksolle ja referenssistandardin epdvarmuuden (k=2).
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Taajuuden mittaus

IN (0,0027...51000 Hz)
Alue Resoluutio
0,0027...0,5 Hz 0,000001 Hz
0,5...5Hz 0,00001 Hz
5...50 Hz 0,0001 Hz
50...500 Hz 0,001 Hz
500...5000 Hz 0,01 Hz
5000...51000 Hz 0,1 Hz
Impedanssi
Tuetut yksikot
Liipaisutaso

Mittauksen pienin amplitudi

Taajuuden generointi

OUT (0,0005 ...50000 Hz)

Alue Resoluutio
0,0005...0,5 Hz 0,000001 Hz
0,5...5Hz 0,00001 Hz
5...50 Hz 0,0001 Hz
50...500 Hz 0,001 Hz
500...5000 Hz 0,01 Hz
5000...50000 Hz 0,1 Hz

Maksimi kuormitusvirta

Aaltomuodot

Ulostuloamplitudi positiivinen kanttiaalto
Ulostuloamplitudi symmetrinen kanttiaalto
Pulssisuhde

Amplitudin tarkkuus

Tuetut yksikot

Pulssien laskenta
IN (0...9 999 999 pulssia)

Tarkkuus " Vuoden epavarmuus 2
0,000002 Hz + 0,001% RDG 0,000002 Hz + 0,002% RDG
0,00002 Hz + 0,001% RDG 0,00002 Hz + 0,002% RDG
0,0002 Hz + 0,001% RDG 0,0002 Hz + 0,002% RDG
0,002 Hz + 0,001% RDG 0,002 Hz + 0,002% RDG
0,02 Hz + 0,001% RDG 0,02 Hz + 0,002% RDG

0,2 Hz + 0,001% RDG 0,2 Hz + 0,002 % RDG
>1MQ

Hz, kHz, cph, cpm, 1/Hz(s), 1/kHz(ms), 1/MHz(ps)
Jannitteeton, jannitteellinen kosketin —1... 14 V
1,0 Vpp (<10kHz), 1,2 Vpp (10... 50 kHz)

Tarkkuus " Vuoden epavarmuus ?
0,000002 Hz + 0,001% RDG 0,000002 Hz + 0,002 % RDG
0,00002 Hz + 0,001% RDG 0,00002 Hz + 0,002 % RDG
0,0002 Hz + 0,001% RDG 0,0002 Hz + 0,002 % RDG
0,002 Hz + 0,001% RDG 0,002 Hz + 0,002 % RDG
0,02 Hz + 0,001% RDG 0,02 Hz + 0,002 % RDG

0,2 Hz + 0,001% RDG 0,2 Hz + 0,002 % RDG

10 mA

Positiivinen/symmetrinen kanttiaalto

0...24 Vpp

0...6Vpp

1...99%

< 5% amplitudista
Hz, kHz, cph, cpm, 1/Hz(s), 1/kHz(ms), 1/MHz(ps)

Impedanssi
Liipaisutaso
Minimiamplitudi
Maksimi taajuus

Liipaisun suunta

" "Tarkkuus” siséltad hystereesin, epélineaarisuuden, toistuvuuden (k=2).

>1MQ

Jénnitteeton, jannitteellinen kosketin —1... 14 V
1 Vpp (< 10 kHz), 1,2 Vpp (10.... 50 kHz)

50 kHz

Nouseva, laskeva

2 "\luoden epédvarmuus” siséltaa tarkkuuden lisaksi tyypillisen pitkdaikaispysyvyyden mainitulle ajanjaksolle ja referenssistandardin epdvarmuuden (k=2).
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Pulssien generointi
OUT (0...9999 999 pulssia)

Resoluutio 1 pulssi

Maksimi kuormitusvirta 10 mA
Ulostuloamplitudi positiiviset pulssit 0...24 Vpp
Ulostuloamplitudi symmetriset pulssit 0...6Vpp
Pulssitaajuus 0,0005...10000 Hz
Pulssisuhde 1...99%

Resistanssin mittaus
R1 &R2 (0...4000 Q)

Alue Resoluutio Tarkkuus " Vuoden epavarmuus 2
0...100 Q 0,001 Q 4,5 mQ 6 mQ

100...110 Q 0,001 Q 0,0045% RDG 0,006 % RDG
110...150 Q 0,001 Q 0,005% RDG 0,007 % RDG
150...300 Q 0,001 Q 0,006 % RDG 0,008% RDG
300...400 Q 0,001 Q 0,007 % RDG 0,009% RDG
400...4040 Q 0,01 Q 9mQ + 0,008 % RDG 12 mQ + 0,015% RDG
Mittausvirta Pulssitettu, kaksisuuntainen 1 mA (0...500 Q), 0,2 mA (>500 Q)
Tuetut yksikot Q, kQ

4-johdin mittaukselle limoitettu spesifikaatio

3-johdin mittaukselle Lisda 10 mQ

Resistanssin simulointi
R1(0...4000 Q)

Alue Resoluutio Tarkkuus " Vuoden epavarmuus 2
0...100Q 0,001 Q 10 mQ 20 mQ

100...400 Q 0,001 O 5mQ + 0,005% RDG 10 mQ + 0,01% RDG
400...4000 O 0,010 10 mQ + 0,008 % RDG 20 mQ + 0,015% RDG

Max. resistanssin mittausvirta 5mA (0...650 Q). lexc * Rsim < 3,25V (650 ... 4000 Q)

Min. resistanssin mittausvirta
Simuloinnin asettumisaika pulssitetulla mittausvirralla
Tuetut yksikot

>0,2mA (0...400 Q). >0,1 mA (400...4000 Q)
< 1ms
Q, kQ

) *Tarkkuus” sisaltda hystereesin, epélineaarisuuden, toistuvuuden (k=2).
2 "\luoden epédvarmuus” siséltaa tarkkuuden lisaksi tyypillisen pitkdaikaispysyvyyden mainitulle ajanjaksolle ja referenssistandardin epdvarmuuden (k=2).



Modulaarisuus, optiot ja varusteet

Modulaarisuus ja optiot

* Kaikki séahkoiset/lampétilamittaukset ja simuloinnit
siséltyvéat peruslaitteeseen

¢ Kaksi kotelovaihtoehtoa:

— litte& (ei tilaa sisaisille painemittausmoduuleille,
ainoastaan barometriselle PB-moduulille)

— laajennettu (tila kolmelle siséiselle painemoduulille
ja barometriselle PB-moduulille)

* Sisdiset ja ulkoiset painemoduulit
* Toiminto-optiot:
— Tiedonkeruutoiminto
— HART-kommunikaattori
— FOUNDATION Fieldbus H1 -kommunikaattori
— Profibus PA kommunikaattori

* Paineséatimen ja kuivalohkouunien ohjaustoiminnot

Vakiovarusteet

* Akkreditoitu kalibrointitodistus

* Kayttdéohje

* USB kaapeli

* LiPO akku

e Akkulaturi

* Mittajohdot ja klipsit

* T-letkusarja jos laitteessa painemittaus

* CD-ROM jossa kayttdohje, apuohjelmia ja tuotetietoa

Lisdvarusteet

¢ Laukku (pehmed)

* Varustelaukku

¢ PELI laukku

* Vara-akku

» Adapterikaapeli R2 kanavaan (Lemo/banaani)

» S&adinkommunikointikaapeli (POC6/FB ja MB-uunit)
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Muut tuotteet ja palvelut

Kannettavat kalibraattorit

Beamexin MC-kalibraattorit ovat tarkkoja monitoimikalibraattoreita joilla voidaan suorittaa paineen, lampétilan
ja sahkdisten suureitten kalibroinnit.

Kalibrointipoydat

Beamexin MCS100 kalibrointipdydat siséltavat samat mittausominaisuudet kuin kannettavatkin kalibraattorit. Lisaksi
jarjestelmaan on saatavilla erilaisia paineens&éatémoduuleja. Kalibrointimoduulien liséksi jarjestelmaan voidaan
asentaa erilaisia jannitelahteitd, yleismittareita, oskilloskooppeja jne. joten pdydét soveltuvat myés muuhun kuin
kalibrointityéhon.

Kuivalohkouunit, referenssianturit

Beamexin kuivalohkouunit kasittavat seké huipputarkat MB-sarjan metrologiauunit etta kenttakayttddn sopivat
FB-sarjan uunit. MB-sarjan uunien tarkkuus ja stabiilius ovat tasolla joka on ennen saavutettu I&hinna neste-
hauteilla. FB-sarjan uunit puolestaan ovat kevyita, nopeita ja tarkkoja kenttdkaytté6n soveltuvia uuneja.

Beamexin RPRT-referenssianturit ovat erittdin stabiileja Pt-100-antureita joissa on integroitu muistipiiri johon
anturikohtaiset kertoimet ovat tallennettu. Anturit saatavana joko suorana 300 mm pitk&né tai 90 asteen kulmaan
taivutettuna mallina.

Kalibrointiohjelmisto

Beamex® CMX kalibrointien hallintaohjelmisto on tarkoitettu kalibrointitydn optimointiin. Ohjelmiston avulla voidaan
suunnitella kalibrointien ajoitus ja kalibrointityd, tallentaa kalibrointitulokset ja tulostaa dokumentit. CMX-ohjelmisto
ja varsinainen kunnossapitojarjestelma voidaan liittda toisiinsa siten, ettd molemmat jarjestelmat paivittavat
sovitut tiedot keskendan. Yleisesti kunnossapitojarjestelma ajastaa tyét, mutta varsinainen tyé ja tietojen tallennus
tapahtuu CMX:ssé (tulokset ja dokumentit), ja kunnossapitojarjestelmaan paivitetdan tyo tehdyksi.

Palvelut

Beamexin akkreditoidussa kalibrointilaboratoriossa K026 voimme kalibroida mittalaitteet paineen, sdhkdisten
suureiden ja lampétilan osalta. Ohjelmiston avulla voidaan suunnitella kalibrointien ajoitus ja kalibrointityd,
tallentaa kalibrointitulokset ja tulostaa dokumentit. Kalibroinnin ja huollon yhteydessé teemme myés Beamex
kalibraattoreiden ohjelmistopaivitykset.

Annamme my6s kayttdkoulutusta Beamex laitteille ja jarjestelmille — tdma takaa ettd saatte nopeasti parhaan
mahdollisen hyddyn hankkimistanne Beamex laitteista.

Lisatarvikkeet
PG kalibrointipumput

PG-sarjan kalibrointipumput kattavat painealueen alipaineesta aina 700 bariin saakka.

Ulkoiset painemoduulit

Ulkoisilla painemoduuleilla voit laajentaa MC-sarjan kalibraattoreiden painemittausaluetta alipaineesta aina 1000
bariin saakka. Ulkoiset painemoduulit sopivat kaikkiin MC-sarjan kalibraattoreihin ilman mitdan erikoistoimenpiteité.

Tarvikkeet ja varaosat

Meilta 16ytyy kattava valikoima paineletkuja ja -liittimia Beamexin kalibraattoreihin. Samoin meilté 16ytyvat akut,
laukut yms. Beamex kalibraattoreihin.
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